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특허명 

등방성�3축�프로브�포지셔닝�장치

대표발명자 

전자파센터�박정일

전자파는 인체에 흡수되었을 때 유해하므로 

산업현장 등에서 누설 전자파의 수치를 정확히 측정하는 기술

전자파는 인체에 흡수되었을 때 유해하기 때문에 산업현장 등에서 누설 전자파의 

수치를 측정하여 이를 최소화 시키는 것이 중요합니다. 또한 기술이나 제품에 필

요한 전자기장의 세기를 측정 표준에 따른 측정도 꼭 필요한 기술이지요.

이러한 기능을 하는 전자기장 측정 프로브의 교정을 위한 KRISS의 '등방성 3축 프

로브 포지셔닝 시스템' 기술을 소개합니다. 산업체에서는 이 기술을 사용하여 전자

기장의 산란효과를 최소화하는 효과를 볼 수 있으며 프로브의 정렬과 축회전, 전

자기장 세기 측정의 정확도까지 개선 가능합니다.

등방성 3축 프로브 포지셔닝 시스템
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특허명 

단일�및�다성분�가스혼합물을�위한�가

스�주입장치

대표발명자 

대기환경표준센터�이진복

104 105

경제적이고 효율적으로 가스 물질을 제조할 수 있게 

다성분을 동시에 실린더에 주입할 수 있는 기술

가스표준물 혹은 다성분의 가스혼합물을 제조할 때 드는 시간과 비용을 절감해주

는 KRISS의 신기술을 소개합니다!

해당 기술은 기존의 한 성분씩만 충전하던 기술에서 개선되어 다성분을 동시에 실

린더에 주입할 수 있는 장치입니다. 따라서 경제적이고 효율적으로 가스 물질을 

제조 할 수 있습니다. 게다가 이 가스 주입장치 기술은 주입 과정의 오염원이 없으

며, 배관 라인의 진공도 또한 거의 필요 없으므로 기술을 원하는 산업체에서 바로 

적용이 가능하다는 강점을 지니고 있습니다.

단일 및 다성분 가스혼합물을 위한  
가스 주입장치
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